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טופס  הרשמה
לכנס המ"ז

של האגודה הישראלית להנדסה כימית
הכנס יערך ביום ה' 16/06/11 במלון לאונרדו (סיטי טאואר-שרתון) 

סמוך לבורסת היהלומים ברמת גן

נושא הכנס:  תגלית הגז הטבעי - מנוע צמיחה לתעשייה הכימית?

Is the discovery of natural gas a growth engine for the Israeli chemical industry?
אנא מלאו א כל הפרטים בכתב יד ברור, צרפו המחאה לפקודת "האגודה הישראלית להנדסה כימית"
ושלחו באמצעות הדואר ל: גב' סוזי איזק, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון, חיפה 32000.

התחייבות מפעלית יש לשלוח דרך דוא"ל לכתובת: suzana@technion.ac.il או לפקס:  04-8292850
אין ביטולים לאחר 13/06/11
דמי השתתפות
	משתתף
	הרשמה מוקדמת עד 3/06/11

 עד18/11/07 
	הרשמה לאחר 3/06/11

	חברי אגודה ששילמו דמי חבר ל2011
	450
	550

	משתתפים שאינם חבר אגודה
	550
	650

	סטודנט בלימודי מוסמכים וגמלאים
	300
	400

	סטודנט בלימודי הסמכה
	35
	75


שם משתתף: 








מקום עבודה או שם המוסד 

בו לומד\ת הסטודנט  






דואר אלקטרוני: 






טלפון בעבודה:


 טלפון נייד: 
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